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摘要(译)

一种密封玻璃基板，其通过密封和切割包含一个或多个有机EL（电致发
光）显示部件的有机EL基板，在制造有机EL显示器的过程中允许控制粘
合宽度和准备切割玻璃基板而不延伸切割位置。密封玻璃基板密封包括
一个或多个有机EL层压板的有机EL基板。密封玻璃基板由玻璃板形成，
并包括一个或多个凹槽，每个凹槽与有机EL层压板之一相对。粘合区域
围绕每个凹部，并且粘合逃逸凹槽围绕每个粘合区域。凹槽和粘附逸出
槽的深度基本相等。
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